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(54) Zaftizeni pro kontinualni méfeni zmén bélosti materialt

Kontinudln{ m¥fen{ zm&n b3losti mate-
ridld vyuZivéd m¥feni intenzity sv¥tla od-
rafeného od m&*eného materidlu.

M¥¥eny materidl protékd komorou, ve
které Jje okénko, které je osvétlovédno stej-
n& tek jako referen¥ni bild plochm, kteréd
je ve snimacf komofe proti okénku.

OdreZené svétlo, jak od m&feného mate-
ridlu v okénku, tek od referendni plochy,
dopadd na fotoodpory. Zmény intenzity
osvdtlen{ se projevuji na zm&ndch odporu
fotoodpord v ramenech m&ficiho mistku, do
kterédho Jsou zapojeny.

Zm&nou zisku diferencidlniho zesilovade
zapojeného na vystupni nap&t{ z mdficiho
mistku je urdovén rozsah md¥en{ zm¥n b&-
losti. :

' Zatdizeni pro kontinudlni m&fen{ zmén
b&losti se miZe uplatnit nejen p¥i magne~
tické separaci nedistot z kaolinové suspen~-
ze, ale najdou se i aplikace v mlékérenstvi
papirenské vyrobd apod.
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Vynglez se tyké zabfzeni pro kontinudlni m¥¥eni zmdn bdlosti materidld, zejména ka-
pelin nebo suspenzi, ' :

Dosud znémé p¥istroje pro mé¥eni b&losti na suchych vzorcich, urfené pro laboratorni
n¥Fen{, neumofnuj{ sledovat kontinudlni zmdny b¥losti kepslin ¥i suspenzi, jako napi¥fklad
vodn{ suspenze keolinu. V primyslovém provozu, naptiklad pro sledovéni a Ffzeni procesu
E15t¥n{ kaolinové suspenze magnetickou separactf, je t¥eba zatfzeni m¥¥ic{ zm¥ny bdlosti
piimo na suspenzi a s okemZitou odezvou, které umozﬁuje bezprostfedni zdssh do technolo-
gického procesu v zdvislosti na zmdndch b&losti.

Z4dné takovéto za¥rfzeni neni zatim k dispozici. Ze zehrani¥i Je zndmo Jediné zaPrizeni .,
pro tento uZel, Jde o zafizeni, jehoi cena je dosti vysokd a vyu?ivé vldknového svitlovo-
du pro privod svdtla ze zdroje do potrubl na misto m3Peni a soulesnd pro odvod optického
signélu zp&t do sondy v potrubl do skfin& se svételnym zdrojem, vyhodnocovacim spektrb—
fotometrem a elektronikou. Zerfzeni umoZnuje i kolorimetrickd mé¥enf, je viak sloZité
a ndékladné.

Uvedend nevyhody v podstatd odstranuje vynélez zarizeni pro kontinudlni méFeni zmén
bilosti materidld, JehoZ podstata je v tom, Ze na m&¥eném materidlu Je voln¥ umistina
prichoz{ komora opat¥end otvory pro vstup a v¥stup m&Feného materidlu a okénkem rovno-
b&#nym s osou prichoziho m¥feného materiglu. Na prichozi komofe je umisténa snimaci ko-
mora, v ni% je unistdna na st&n& proti okénku referenini plocha.

U st¥ny ve snimaci komoife kolmé k ose priichoziho m&Ffeného materidlu je umistén sy-
metricky ve stejné vzddlenosti od okénka a referendni plochy alespoﬁ Jjeden sv&telny zdroj.
Ve stiedu snimaci komory je m&Fici komora s otvory proti okénku a proti referen¥ni plode.

V m&rici komo¥e za jejimi otvory Jsou fotoelektrické prvky tak, ¥e prvni je nastaven aktiv-
ni 34sti proti okénku a druhy proti referen¥ni ploéé. Fotoelektrické prvky a sv&telny zdroJ
jsou zepojeny na mé&fici a zdrojovou elektrickou soustavu.

Vyhodou zefizeni podle vynélezu Je ve srovnéni s existujicimi laboratornimi zaffzeni-
mi pro m&Peni suchych vzorki mo¥nost zatazenf p¥imo do technologické linky a ziskéni
okem#ité informace, kterd je mo¥no vyufit pro #izenf technologického procesu. Ve srovnédni
se znémymi zebizenimi Je vyhodou vynélezu zerizeni Jednoduchost, nizké cena, neobsahuje
34dné optické souddsti jako sv&tlovody, optiku, spektrofotometr épod. a konstrukce Je
z b&inych tuzemskych souddsti.

Na pripojeném vykresu Je p¥ikled uspotddéni zafizeni pro kontinudlni m¥feni zm3n b&-
losti materidli.

Do potrubf, kterym prochdzi mé&¥eny materidl 17, je viazena prichoz{ komora 2, kterd md
okénko 3. Na prichozi komoru 2 je nasezena snimaci komora 1, ve které je proti okénku 3
umist¥na referendni plocha 4, nejlépe bilé. Tato referen¥ni plocha 4 miZe byt rozdifena
pripadn® ne cely vnit¥ni prostor snimaei komory l. Uvnit¥ snimeci komory 1l jsou symetricky
umistdny sv&telné zdroje 3, napPfklad Zérovky. Ve st¥edu snimaci komory ! Je mdfici komo~
ra 18, ve které Jsou dva otvory smérovené jednek proti okénku 3 prichoz{ komory 2 & Jednak
proti referendnf ploSe 4. Za otvory v mdFici komo¥e 18 jsou fotoelektrické prvky &, 1.

Prvni fotoelektricky prvek § jJe svou aktivni ¥dstf smdrovén proti okénku 3 a druhy
fotoelektricky prvek 7 je smérovén proti referen¥ni plode 4. Fotoelektrické prvky 6, 1,
nap¥iklad fotoodpory, Jsou upevn¥ny v termostatu 8. Fotoelektrické prvky 8, 1 Jsou zepo-
jeny do mistku spolu s vyvaZovacim ramenem mistku 3 ve vyhodnocovaci ¥dsti, kde je ddle
zdroj 10 pro napédjeni mistku. Na v¥stup mistku je p¥ipojen diferencidlni zesiloved 11,
jeho¥ vystup je p¥ipojen na dolni propust 12, na jejif vystup Je pFfipojeno md¥idlo 3a
vystup pro zépis a reguleci 14. Sv&telné zdroje 3 a termostat 8 jsou pfipojeny ke ste-
bilizovenému zdroji 15 spojenému s obvodem 16 signelizujicim poruchu osvdtleni.
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Cinnost zarizeni pro kontinuélni m&¥eni zmén b&losti materidli spolivd v méfeni in-
tenzity svétla.odraZehého od mé&reného materiélu 17, nap¥iklad kapaliny proudici v mé&pici
komoe 18 pod okénkem 3 pomoci prvniho fotoelektrického prvku & s vhodnou spektrélni chae
rekterigtikou ve viditelné oblasti spektra. Intenzita odraZeného svitla je z4visléd na bé-

" losti materidlu 17. Materidl 17 je rovnom¥rn¥ osvitlovén svdtelnymi zdroji % napdjenymi
ze stabilizoveného zdroje 12.

ProtoZe intenzita svdtelného toku sv¥telnych zdrojl 2 Jje zévisld na napdjecim nap&td
a pro m¥fen{ malych zm¥n b¥losti by byly néroky na stabilizaci tohoto nap¥t{ pFfli¥ vyso-
ké, svitelné zdroje 2 osvi¥tlujfci m&Feny vzorek soulasnd osv¥tlujf referennf plochu 4
umigtédnou viidl okénku 3 symetricky.

Sv¥tlo odraZené od referendni plochy 4 je sniméno druhym fotoelektrickym prvkem 1
shodného typu. Oba fotoelektrické prvky 8, I Jsou zapojeny do mistku, ktery je na poddt-
ku m&feni vyvdZen, bdhem m¥¥eni pak zesflené nap¥t{ z diagondly mistku uddvd zm¥ny b3losti
méFeného materidlu 17 a to vzrdst ¥i pokles vzhledem k po¥dtednimu. stavu p¥i vyvéZeni
mistku. Timto uspofdédénim jsou podstatn® snifeny néroky na stabilitu zdroje 1B, 'z n¥ho%
Jsou nepéjeny svételné zdroje 3, protoZe zmdny intenzity osv&tleni se projevuji na zmdndch
ne fotoelektrickych prveich §, ] v obou ramenech mistku.

ProtoZe fotoelektrické prvky §, I jsou teplotn¥ zdvislé, Je tato zdvislost, kterd
by se jiZ mohla ruSivé uplatnit p¥i mdfeni malych 2m&n b&losti, zejména u Zafizeni, Jjez
musl pracovat v.primyslovém prost¥edi, vyloufena termostatovénim. Takovymto uspoféddénim
je docfleno stability a citlivosti umoZnujfct m&Fit zmény b&losti 0,1 %. Zm&nou zisku di-
ferencidlntho zesilovale 11 p¥ipojeného na vystupni nepdtf z mistku, resp. do diagondly
mistku, je ur¥ovén rozassh m¥feni zm¥n bdlosti. Pro m3feni bdlosti kaolinové suspenze jsou
vhodné rozsahy ¥ 1 %, X 10 % znény bslosti. °

Vhodnym nastavenim &asové konstanty v doln{ propusti 12 zefazené za zesilovadem 11
lze potla¥it p¥ipadné ru¥ivé vlivy a ziskat st¥edni hodnotu signdlu. Tytor krétkodobd fluk-
tuace daje mohou byt pigobeny nepiklad vyskytem bublin v m&Fici komo¥e 18 apod. Pro
kontrolu osvdtleni, zejména vypadku n¥kterého svitelného zdroje'i, Je k napdjecim obvodim
propojen obvod 16 signalizujfci poruchu osv&tleni optickou névdsti na vyhodnocovaci &4sti.

Zatfzeni podle vyndlezu mife nejit uplatndnf i jinde ne# pii megnetické separaci
nefistot z kaolinové suspenze za Wlelem zvyZené b¥losti. MiZe jit o aplikaci napfiklad
v mlékérenstvi, papirenské vyirobd apod,
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PREDMET VYINALEZU

1, Zafizeni pro kontinudln{ mtenf zmdn b¥losti materidld, zejména kepalin nebo suspen-

z{, vyznadené tim, Ze na md¥eném materidlu (17) je voln¥ umistdna prichozi komora (2)
opatfend otvory pro vstup a vystup mdfeného materidlu (17) a okénkem (3) rovnob&inym

_ 8 osou prichozfho méFeného materidlu (17), ha prichozi komofe (2) je umist&ne snimaci
komora (1), v nf% je umistdna ne sb¥rn& proti okénku (3) referenin{ plocha (4), u st¥ny
ve snimaci komote (1), kolmé k ose prichoziho m3reného meteridlu (17), je umistdn symetric-
ky ve stejné vzdélenosti od okénka (3) a referendni plochy (4) alespon jeden svdtelny zdroj
(5) a ve stredu snimac{ komory (1) je m&*ic{ komora (18) s otvory proti okénku (3) a pro-
ti referen¥ni ploZe (4), zatimco v méfic{ komote (18) za jejimi otvory Jsou fotoelektrické
prvky (6, 7) tak, %e prvni fotoelektricky prvek (6) je nastaven sktivni ¥dst{ proti okénku
(3) & druhy fotoelektricky prvek (7) je proti referen¥ni plo¥e (4), pFifem? fotoelektrické
prvky (6, T) a svételny zdroj (5) jsou zapojeny na m¥fici a zdrojovou elektrickou soustavu.

2, Zs¥{zeni podle bodu !, vyznaZené tim, ¥e fotoelektrické prvky (6, 7) jsou upevnd-
ny v termostatu (8). :

| vykres



230921

[47

28




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

